






























专利名称(译) 超声波探头及其制造方法

公开(公告)号 US20150196276A1 公开(公告)日 2015-07-16

申请号 US14/597123 申请日 2015-01-14

[标]申请(专利权)人(译) 三星麦迪森株式会社

申请(专利权)人(译) 三星MEDISON CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星MEDISON CO.，LTD.

[标]发明人 SEO MIN SEON
KIM JAE YK

发明人 SEO, MIN-SEON
KIM, JAE-YK

IPC分类号 A61B8/00 A61B8/14

CPC分类号 A61B8/4494 A61B8/4444 A61B8/14 A61B8/4483 B06B1/0215 B06B1/0292 B06B1/0622 Y10T29/49005

优先权 1020140004708 2014-01-14 KR
1020140096761 2014-07-29 KR

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供一种超声波探头及其制造方法。超声波探头包括其中形成有凹槽的
主体，以及分别设置在凹槽中的超声波换能器，以执行超声波信号和电
信号之间的转换。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/3aee198c-897a-4273-9028-da80046dbfc0
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/053520311/publication/US2015196276A1?q=US2015196276A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220150196276%22.PGNR.&OS=DN/20150196276&RS=DN/20150196276

